Nierozlgczny przetwornik pomiarowy

Przedmiotem wynalazku jest nierozlaczny przetwornik pomiarowy przetwarzajacy
warto$¢ natezenia pradu ptynacego w przewodzie mierzonym na indukowane napigcie w

uktadzie pomiarowym bez ingerencji w uktad mierzony.

Pomiar natezenia pradu plynacego w przewodzie mierzonym bez koniecznosci
ingerencji jest bardzo waznym zagadnieniem w uktadach kontroli oraz urzadzeniach
pomiarowych. Przetworniki tego typu eliminuja potrzebg ingerencji mechanicznej w
przewod mierzony przez przecigcie go i wpigcie szeregowo miernika. Pomiar znanymi
przetwornikami opartymi na cewce Rogowskiego jest bezstykowy wykorzystuje on efekt
indukowania si¢ w uzwojeniu cewki napiecia pod wptywem ptynacego pradu w uzwojeniu
pierwotnym, przy czym napigcie wyjsciowe cewki jest proporcjonalne do pochodnej pradu
plynacego w obwodzie pierwotnym, a stala proporcjonalnosci czyli indukcyjnos¢ wzajemna jest
zalezna od parametréw geometrycznych cewki. Przetworniki te wykonane sa z drutu
miedzianego w postaci solenoidu lub cewki wykonane jako $ciezki na plytkach

drukowanych.

W opisie patentowym US 5373112 przedstawiono cewke wykonang w technologii
obwodoéw drukowanych, gdzie cewke tworzy meander wytrawiony na podiozu z laminatu.
O$ cewki jest prostopadta do plaszczyzny laminatu nosnego. Tego typu elementy sa
sztywne, co utrudnia dopasowanie ich do wymogéw pomiarowych. Wielowarstwowy
obwad drukowany jest elementem wykonanym wieloetapowo, na kazdym etapie pojawiaja

si¢ bledy, a prawdopodobiefistwo wystapienia usterki ro$nie wraz ze wzrostem liczby




etapéw. Dodatkowo wielowarstwowosé uktadu utrudnia kontrole jako$ci, wykrywanie i

korekcje bledow wykonania na poszczegdlnych etapach.

W zgloszeniu patentowym P.398508 opisane jest rozwiazanie przetwornika pradu
na napigcie w postaci cewek drukowanych na elastycznym laminacie potaczonych parami
na obu warstwach laminatu elastycznego i potaczonych ze soba poprzez laminat elastyczny
za pomocg lacznikéw. Rozwigzanie to opisuje konstrukcje wstegi lamanej taczonej za
pomoca tacznikéw obwodu elastycznego, ktora moze byé wykorzystana przy konstrukcji
czujnikéw pradu. Opis nie okresla konstrukcji przetwornika ani opisu pozycjonowania oraz

zamocowania wstegi w obudowie.

Nieroziaczny przetwornik pomiarowy, wedlug wynalazku, sklada si¢ 2 toroidalnej
obudowy z umieszczona w niej wstega obwodu elastycznego, majacego zaciski pomiarowe
wyprowadzone na zewnatrz obudowy. Obudowa przetwornika stanowi walec z
toroidalnym wybraniem, tworzacym komore a $ciany komory sg gladkimi powierzchniami.
W komorze umieszczona jest wstega obwodu elastycznego, skladajaca si¢ z sekeji,
posiadajacych obustronny nadruk obwodoéw drukowanych w ksztalcie spirali, potaczonych
elektrycznie przepustami, za$ potaczenia pomigdzy kolejnymi sekcjami wykonane sa w
postaci $ciezek przewodzacych. Wstgga pozaginana jest naprzemiennie pomigdzy sekcjami
w miejscach zagiecia posiadajacych nacigcia omijajace Sciezki przewodzace i tak
pozaginana wstega wypelnia calg przestrzen komory tworzac promieniste roztozenie sekcji

w komorze.

W poréwnaniu do stosowanych obecnie rozwiazan przetwornik pomiarowy, wedtug
wynalazku, charakteryzuje si¢ mniejszymi wymiarami, wigksza czuloscia pomiarowa oraz
zmniejszonymi kosztami wykonania. Komora pozbawiona jest dodatkowych elementéw
pozycjonujacych zlozong wstege a system nacigé oraz zagie¢ na wstgdze pozwala na jej
swobodne rozprezenie i rownomierne roztozenie w komorze. Nie ma koniecznodci
stosowania dodatkowych elementéw pozycjonujacych oraz mocujacych wstgge oraz
stosowania klejow, zywic i innych mas zalewowych. Takie rozwigzanie pozwala na
zmniejszenie masy przetwornika, obnizenie czasu i kosztu produkcji. Latwosé
postugiwania si¢ przetwornikiem i uniwersalno$¢ zastosowania skraca czas zestawienia

uktadu pomiarowego.
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Przedmiot wynalazku zostanie przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku,
na ktérym fig. 1 przedstawia rzut aksonometryczny przetwornika, a fig.2 przedstawia

schemat wierzchniej warstwy wycinka wstegi obwodu przetwornika.

Nieroziaczny przetwornik pomiarowy skiada si¢ z obudowy 1 z tworzywa
sztucznego i wstegi obwodu elastycznego 3. Obudowa 1 przetwornika stanowi walec z
toroidalnym wybraniem, tworzacym komor¢ 2 o gladkich $cianach. W obudowie 1
umieszczona jest wstega obwodu elastycznego 3, ktora posiada zagiecia 7 i nacigcia 8
wykonane pomigdzy sekcjami S na wstedze obwodu elastycznego 3. Zagigcia 7 i nacigcia 8
roztozone sa promieniscie i opieraja si¢ na zewnetrznej 9 oraz wewnetrznej 10 powierzchni
walcowej komory 2. Ksztalt zagig¢ 7 i nacie¢ 8 pomiedzy sekcjami S ksztattuje
elastyczno$é wstegi tak, ze uzyskuje ona wiaéciwo$é samoczynnego, réwnomiernego
ulozenie sie w komorze 2. Umieszczona wstega 3, jest zamocowana W komorze 2 bez
dodatkowych elementéw mocujacych i pozycjonujacych jedynie za pomoca sit tarcia. Przez
wewnetrzny otwoér obudowy 1 przechodzi przewod 11, prad plynacy w przewodzie 11

przetwarzany jest przez przetwornik na napigcie, ktére jest mierzone na zaciskach 12.
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